Leistungsstarke Elektrolyseure

und Brennstoffzellen
Prazise Messtechnik — der Schltssel zum Ertolg

Bipolarplatten sind essenziell fur Elektrolyse- und Brennstoffzellenstapel, da sie den Durchfluss von Wasser,
Sauerstoff und Wasserstoff requlieren. Ihre Geometrie, die defektfreie Oberflache und die Dichtigkeit
der einzelnen Platten sind dabei entscheidend. Um die erforderlichen geometrischen Abmessungen

sicherzustellen, die sowohl fur die Funktionsfahigkeit als auch die Effizienz des Stapels notwendig sind, Mehr erfah

.. . .. . . . . . . enr erranren
mussen die Struktur des Stromungsfeldes, die Oberflache und die Dichtflachen gepruft werden.
Material- und Beschichtunsanalyse Membran Tragerfolie
Bestimmung der Mikrostruktur, der Material- Innovative Analysetechniken gewahrleisten eine Messung der dimensionalen Genauigkeit
eigenschaften und -zusammensetzung zur zuverlassige Fehlererkennung und strukturelle Integritat. fur eine exakte Stapelung und Ausrichtung
Verifizierung von Korrosionsbestandigkeit Detaillierte Gefligeanalysen tragen zur Optimierung in der Montage.
und mechanischer Stabilitat. der Leistungsparameter bei.

Medienkanadle und Stromungsoffnungen Stromungsfeldkanale Dichtung

Beschaffenheitsprufung der Medienkanale und Die Geometrie der Medienverteilung, die Oberflachen- Bewertung der strukturellen Integritat und
Stréomungsoffnungen von Bipolarplatten hinsichtlich der beschaffenheit und die Dimensionen des Strdomungsfeldes Leistungsfahigkeit durch eine umfassende
Geometrie fUr die Ausrichtung und der Beschaffenheit in werden analysiert, um eine ideale Stapelung und Funktionalitat Prifung auf Konformitat, Fehler und
Bezug auf Defekte. Ziel ist es, eine effektive Abdichtung der Brennstoffzellen und Elektrolyseure zu erreichen. Mafhaltigkeit.

zu gewabhrleisten und damit Leckagen zu vermeiden.

ZEISS Losungen fur Bipolarplatten
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ZEISS EVO ZEISS O-INSPECT duo ZEISS CONTURA ATOS Q



https://www.zeiss.de/messtechnik/industrien/power-and-energy/wasserkraft.html
https://www.zeiss.de/messtechnik/systeme/vernetzte-mikroskopie/elektronenmikroskope/zeiss-evo.html
https://www.zeiss.de/messtechnik/systeme/koordinatenmessgeraete/optische-messgeraete/zeiss-o-inspect-duo.html
https://www.zeiss.de/messtechnik/systeme/koordinatenmessgeraete/portalmessgeraete/contura.html
https://www.zeiss.de/messtechnik/systeme/optische-3d-messtechnik/3d-scannen/atos/atos-q.html
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